
第43回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム　At-a-glance 2026/7/17現在
2026年11⽉16⽇（⽉）〜19⽇（⽊）　11/16-18　テクニカルセッション　11/19　テクニカルツアー
くにびきメッセ（島根県松江市） プログラムは修正されることがあります

Day Code 開始 期間 M会場
 (大展示場1/3)

A会場
 (多目的ホール)

B会場
 (小ホール)

C会場
 (国際会議場)

D会場
(501大会議室)

E会場
 (601大会議室)

1⽇目 (11/16 ⽉) 9:30 0:30 開場 表彰委員会

16A1 10:00 0:40 開会式

16A2 10:40 0:40 基調講演1

11:20 0:10 休憩 ポスター掲示 (準備)

16A3 11:30 1:00 センサシンポジウム
ファイナリスト1

⽇本機械学会
企画講演

化学とマイクロナノシステム
学会 シンポジウム

センサシンポジウム
設計・製作

センサシンポジウム
マイクロナノシステム

12:30 0:10 休憩

16P1 12:40 0:55 出展者による技術展示発表
セッション I

集積化MEMS
技術研究会運営委
員会

13:35 0:10 休憩

16P2 13:45 1:30 センサシンポジウム
ファイナリスト2

⽇本機械学会
表彰式

化学とマイクロナノシステム
学会
一般セッション

センサシンポジウム
製造・材料

センサシンポジウム
計測システム

15:15 0:10

16P3 15:25 1:30 化学とマイクロナノシステム学会
フラッシュプレゼンテーション1

⽇本機械学会
フラッシュプレゼンテーション1

応⽤物理学会 集積化
MEMS
シンポジウム

センサシンポジウム
ファイナリスト3

センサシンポジウム
バイオ・ケミカル

16:55 0:10

16P4 17:05 1:30 FT合同ポスターセッション I
(コアタイム)

18:35 0:10

16P5 18:45 1:15 4学会合同 若⼿企画

2⽇目 (11/17 火) 17A1 8:30 0:40 基調講演2

9:10 0:10 休憩

17A2 9:20 1:30 ⽇本機械学会
フラッシュプレゼンテーション2

化学とマイクロナノシステム
学会 フラッシュプレゼンテー
ション2

センサシンポジウム
アクチュエータ

センサシンポジウム
ファイナリスト4

センサシンポジウム
フィジカル

10:50 0:10 休憩

17A3 11:00 1:30 FT合同ポスターセッション
II (コアタイム)

12:30 0:10 休憩

17P1 12:40 1:30 出展者による技術展示発
表セッション II

14:10 0:10 休憩

17P2 14:20 1:30 ⽇本機械学会
フラッシュプレゼンテーション3

化学とマイクロナノシステム
学会
フラッシュプレゼンテーション
3

応⽤物理学会 集積化
MEMS
シンポジウム

センサシンポジウム
バイオ

センサシンポジウム
実装

15:50 0:10
17P3 16:00 0:40 基調講演3

16:40 0:10 休憩

17P4 16:50 1:30 表彰・選考委員会 FT合同ポスターセッション
III (コアタイム)

18:20 0:10 休憩

17P5 18:30 2:00 懇談会 (M会場)
3⽇目 (11/18 水) 18A1 8:30 1:20 FT合同招待セッション

9:50 0:10 休憩

18A2 10:00 1:30 化学とマイクロナノシステム学会
フラッシュプレゼンテーション4

⽇本機械学会
フラッシュプレゼンテーション4

応⽤物理学会 集積化
MEMS
シンポジウム

センサシンポジウム
ケミカル

企画セッション　調査専
門委員会

11:30 0:10 休憩

18P1 11:40 1:00 出展者による技術展示発表
セッション III

12:40 0:10 休憩

18P2 12:50 1:30 FT合同ポスターセッション
IV (コアタイム)

14:20 0:10 休憩

18P3 14:30 0:40 基調講演4

18P4 15:20 0:50 閉会式 (16:10終了)

4⽇目 (11/19 ⽊) Tour 9:00 7:30

大展示場2/3

テクニカルツアー (松江・米子方面)

技術展示FT合同ポスター掲示 I/II

FT合同ポスター掲示
III/IV

技術展示

FT合同ポスター掲示 I/II

技術展示

FT合同ポスター掲示
III/IV

 1


